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Inventia se refera la inregistrarea informatiei optice pe purtator fototermoplastic.

Este cunoscut un dispozitiv pentru inregistrarea informatiei optice pe purtator fototermoplastic, ce contine o sursa de
tensiune inaltd cu un sistem de incarcare dotat cu doud fire coronare si un inchizitor foto cu fanti. inregistrarea si
orientarea informatiei optice se efectueaza la miscarea mecanica a inchizatorului [1].

Dezavantajul acestui dispozitiv consta in faptul ca nu este posibila inregistrarea informatiei optice pe ambele parti
ale purtatorului fototermoplastic. Inregistrarea si orientarea informatiei optice efectuati la miscarea mecanici a
inchizatorului prezintd un dezavantaj substantial la inregistrarea hologramelor si interferogramelor din cauza
oscilatiilor mecanice la care este supus sistemul.

Cea mai apropiatd solutie este un dispozitiv pentru inregistrarea pe purtitor fototermoplastic care include un
mecanism de derulare a benzii pentru purtitorul fototermoplastic, un incéarcator de expunere si de developare cu un
element de incalzire in forma de substrat de sticla. in scopul ameliorarii calititii inregistrarii nodul incarcatorului se
misca in raport cu purtatorul fototermoplastic [2].

Dezavantajul acestui dispozitiv consta in aceea ca el nu permite inregistrarea, prelucrarea si controlarea informatiei
optice pe verso purtitorului fototermoplastic.

Problema pe care o rezolva inventia este posibilitatea inregistrarii hologramelor si interferogramelor pe purtator
fototermoplastic si iluminarii purtatorului din ambele parti.

Dispozitivul, conform inventiei, inlatura dezavantajele mentionate mai sus prin aceea cd include un mecanism de
derulare a benzii pentru purtatorul fototermoplastic, un nod de incarcare cu un fir coronar, amplasat din partea
stratului fototermoplastic al purtatorului, si un element de incélzire cu un electrod, amplasat din partea opusa a
purtatorului fototermoplastic, conectate la un bloc de comanda, si este dotat cu doud surse de radiatie laser cu

diferite lungimi de unda Al si AZ , totodata elementul de incélzire este executat din safir monocristalin, pe care este
depus electrodul de SnO, in forma de strat semitransparent.

Rezultatul inventiei consta in posibilitatea inregistrarii hologramelor si interferogramelor de la doua surse de radiatie
laser, efectuatd pe ambele parti ale purtdtorului fototermoplastic.

Inventia se explica prin desenul din figurd, in care este reprezentat schematic dispozitivul.

Dispozitivul pentru inregistrarea hologramelor si interferogramelor pe purtitor fototermoplastic include un
mecanism de derulare a benzii 1 pentru purtatorul fototermoplastic 2, un nod de incarcare 3 cu un fir coronar 4,
amplasat din partea stratului fototermoplastic al purtatorului 2, si un element de incélzire 5 cu un electrod, amplasat
din partea opusd a purtdtorului fototermoplastic 2, conectate la un bloc de comanda 6. Dispozitivul este dotat cu

doua surse de radiatie laser cu diferite lungimi de unda A si 4, . Elementul de incilzire 5 este executat din safir
monocristalin, pe care este depus electrodul de SnO, in forma de strat semitransparent.

Dispozitivul functioneaza in modul urmator.

La dispozitivul de comanda se fixeazd parametrii regimului de inregistrare: temperatura — 40...90°C, valoarea
potentialului de coronare — 0,1...9,9 kV, timpul de incarcare — 0,1...9,9 s. La instalarea purtitorului fototermoplastic
2 sub elementul de incdlzire 5, grosimea caruia este de 0,5 mm, apare posibilitatea ilumindrii purtatorului
fototermoplastic din ambele parti — atat din partea stratului de termoplastic, cét si din partea cealaltd (din partea
bazei purtatorului fototermoplastic) cu diferite surse de radiatie laser avand diferite lungimi de unda A, si A,.

Astfel, pe stratul fotosensibil al purtatorului fototermoplastic concomitent se formeaza doud imagini interferentiale
diferite (holograma si interferograma).

Utilizand dispozitivul pentru inregistrarea hologramelor si interferogramelor pe purtitor fototermoplastic conform
regimurilor aplicate in timp real (1...3 s) pe suprafata purtatorului fototermoplastic se formeaza doud holograme de
la diferite surse independente de radiatie laser.



